EOviko Zvotnpa Alamictevong

B

&Y

Mapaptnua F1/A25 tou MotoTtointikoL Ap. 47-8

EITIIXHMO ITIEAIO EPAPMOI'HY g AIAIIIXTEYXHX

TV
Epyactnpiov AoKIpov
™6
I'evikég EQappoyég Teyvoroyiag kon Emotnung E.ILE.,
I'ETE EIIE
(Epyactijpro AOnvav)
YAwé / TTpoiovta Tomnot Sokip®y / Egappoldpeveg pebodort /
voaAAOEVO GE oK Metpovjieveg 1010 TEG X PT|O110TIOI0VEVEG TEXVIKEG

M KOTOOTPOPIKEG SOKIHEG

ASME V-art2: 2025

ASME IX QW-191/192: 2025
ASME VIII-art5/7-app.4/6/7: 2025
API 1104 §11.1: 2021

EN ISO 5817: 2023

EN ISO 17636-1: 2022

EN ISO 10893-6: 2019
ASME V-art4/5: 2025

ASME IX QW-190: 2025

- 'EAeyxog ASME VIII-app.6/12: 2025
OLYKOAANOEQV API 1104 §11.4: 2021
(ovppartikog vepnyog) | EN ISO 5817: 2023

EN ISO 17640: 2023

BS EN ISO 23279: 2017

ZuyKoAANO€Lg o€ PHETOANIKEG 1. Aokipég
KOTOOKEVEG aKTIVOYypa@nong

2. AOK1PEG LTIEPTIX®V

EN ISO 13588: 2019

ASME V-art23/Appx IV,V: 2025
- MéBodog Phased Array
EN 10160: 1999

EN ISO 16809: 2019

- TTayvpetpnoelg

YeA 1 amo 2 Mapaptnpa F1/A25 tov ITiotonowntikov E.LY.A. Ap.47-8 28.11.2025



YAwa / TIpoiovta

LIOBaAAOEVO GE SoKIT|

Tomot SoKip®y /
Metpovjieveg 1010 TEG

Eopappolopeveg pébodot /
XPT|O1LOTIOI0VEVEG TEXVIKEG

YUYKOAANOELG O PETAANIKEG

KOTOOKELEG (OLV.)

3. Aokpég e
HOYVNTIKG CopaTidio
KOl Xp1|oT] @opnTon
TIETHAOELB0VG
NAEKTPOHOYVITN
(YOKE)

ASME V-art7: 2025

ASME VIlI-art7-app.6/7: 2025
API 1104 8§11.2: 2021

EN ISO 5817: 2023

EN ISO 17638: 2016

4. Aoxipég pe t pébodo
TV SlelobuTik®v
LYPOV-OPATA KO
@Bopilovta — pe popntd
Héoa

ASME V-art6: 2025

ASME IX QW-195: 2025
ASME VIII-art6-app.7/8: 2025
API 1104 §11.3: 2021

EN ISO 5817: 2023

EN ISO 3452-1: 2021

EN ISO 10893-4: 2011

5. OMTIKOg €Aeyy0G

ASME V-art 9: 2025
ASME IX QW-194: 2025
API 1104 §6.4/9.7: 2021
EN ISO 5817: 2023

EN ISO 17637: 2016

6. MoKpooKoTKn

ASME IX: 2025 -QW 183, QW 184

Egétaon EN ISO 17639: 2023
PD CEN ISO/TR 16060: 2014
ASTM E340-23
Mnyavikég SOKIHEG

MeTtaAAKG DAKG Kot IpoiovTa

2. AOKIUT KEpYng
Abnva: (0 - 500) kN

ASME IX QW-160: 2025

API 1104 §5.6.4-5.6.5/6.5: 2021
ASTM A 370:24a

EN ISO 5173: 2023

3. OnTiKog €Aeyy0g
OQOALATOV HETK TIG
Kataotpo@ikég AoKIpég

ASME IX QW-183/184: 2025

Tomog a&lodoynong: Movipeg Eykatactaoeig, Acw@opog KapapavAin 156, Ayapvai, Adnva

E&ovaiodotnpévol vevbuvot vroypagric: I'. Dupiyeg, K. MoAgéong, E. Zafpomovioc,

0. Kapaiokog, ILBaviag (Mn katactpogikég Sokipéc), I'. dupiyog, H. TTovAéag, A. Ztpavelag (Mnyavikég

Soxpég).

To mapov Iedio Aamiotevong aviikaBloTa To avtioTolyo TponyoLpevo pe nuepopnvia 24 Noepfpiov 2025.

To IMotonomtikd Aamiotevong pe Ap. 47-8, katad EAOT EN ISO/IEC 17025: 2017, 1o0el péxpt v

26.11.2030.

Abnva, 28 Noepppiov 2025

YeA 2 oamo 2

Mapaptnpa F1/A25 tov ITiotonowntikov E.LY.A. Ap.47-8

Kawvotavtivov Evayyedog Andotolog
AlevBivav Loppoviog tov E.XY.A.

28.11.2025



	Μη καταστροφικές δοκιμές
	Μηχανικές δοκιμές
	Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2025.
	

